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Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationaien Recherchenbetiorde erstellt und wird dem Annnelder gemalB 
Artikel 18 Cibermittelt. Eine Kopie wird dem Internationaien BOro ubermittell. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umta3t insgesamt __5 Blatter. 

[xl Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationaien Anmeldung in der Sprache 
durchgefCihrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 



2. 
3. 



□ 



□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



Die Internationale Recherche ist auf der Grundlage einer be! der Behorde e'mgereichten Ubersetzung der internationaien 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinsichtlich der in der internationaien Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz Ist die internationale 

Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
j I In der internationaien Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist 

zusammen mit der internationaien Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtragllch in schriftiicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daf? das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Ciber den Offenbarungsgehalt der 
internationaien Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaRten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimtnte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feid II). 



Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[3r| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I 1 wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

I I wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) In der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
pT] Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationaien 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeschnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. _t 

I I wie vom Anmelder vorgeschtagen 

[x] wei' der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnel. 
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Feld III 



WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 



Beschrieben wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Beschichtung von 
Leiterplatiten (1) mit Laser-strukturierbaren , thermisch hartbaren 
Lotstopplacken sowie Galvanoresisten . Das Verfahren verwendet eine 
Vorrichtung, umfassend mindestens eine Wal zenbeschichtungsanlage (2) mit 
einer oberen gummierten Fuhrungswal ze (3) , einer unteren gummierten 
Auf tragswalze (4), einer mit der Auf tragswalze (4) einen Dosierspalt 
ausbildenden Dosierwalze (5) , einem oberhalb der Walzenbeschichtungsanlage (2) 
angeordneten Vox-ratsbehalt:er (6) fur den Lotstiopplack bzw. Galvanoresist , 
Mittel 2um Transport der Lei terplatten (7) , Mittel zum Trocknen des Lot- 
stopplacks (11) und eine Einrichtung (13) zum Wenden der beschichteten 
Leiterplatten, wobei die Walzenbeschichtungsanlage (2) nur uber eine Be- 
schichtungseinheit zur Beschichtung der Leiterplattenunterseite verf ugt . 



Formbiatt PCT/lSA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2))(Jul} 1998) 
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A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H05K3/28 B05C1/08 



Nacti der Inlernalionalen Palenlktassifikalion (IPK) Oder nacli der nalronalen Klassifikation und der IPK 



I im 

m 



Internationales Aktenzeichen 

CT/EP 03/11369 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Reciierchierler Mindestprufslotf (Klassifikaiionssyslem und Klassifikalionssymbole ) 

IPK 7 H05K B05C 



ReOierchierle aber nicht zum Mindestprufsiotf gehorende VeroffenlUchungen. sowetl diese unler die recherchierten Gebiele fallen 



Wahrend der internationaien Recherche konsulllerle eleklronische Dalenbank (Name der Dalenbank und evil, verwendete Suchbegritte) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezelchnung der Veroflenllichung. soweil erforderlich unler Angabe der in Belrachl kommenden Teile 



Belr. Anspruch Nr. 



us 5 863 620 A (SCHAFER) 
26. Januar 1999 (1999-01-26) 

Anspriiche; Beispiele 
& EP 0 698 233 A (SCHAFER) 
28. Februar 1996 (1996-02-28) 
in der Anmeldung erwahnt 

DE 195 16 193 A (SCHAFER) 

16. November 1995 (1995-11-16) 

Anspruche; Abbildungen 
& EP 0 766 908 A (SCHAFER) 
9. April 1997 (1997-04-09) 
in der Anmeldung erwahnt 



1,5.7, 

9-14,16, 

18 



1,2,5, 

7-11,13. 

14,18 



-/-- 



Weil ere Veroffenllichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Palentfamilie 



" Besondere Kalegorien von angegebenen Veroflenllichungen 
'A' Veroffenllichung. die den allgemeinen Siand der Technik definiert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen isl 

'E' alleres Dokumeni. das jedoch erst am oder nach dem inlernalionalen 
Anmeldedalum veroffentlicht worden ist 

'L' Veroffenllichung. die geeignel ig. einen Prioriialsansprucfi zweitelhafl er- 
scheinen zu lessen, oder durch die das Veroflentlicfiungsdalunri einer 
anderen im RecfierchenberichI genannlen Veroffenll'tcriung belegl werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angeget>en isl (wie 
ausgefuhri) 

'O' Veroflenllichung. die sich auf eine mundliche Offentiarung. 

eine Benutzung. eine Aussleilung oder andere MaOnahmen beziehl 
'P* Veroffenllichung. die vor dem inlernalionalen Anmeldedalum. aber nach 

dem beanspruchlen Prioritalsdalum veroffenllichl worden isl 



*T' Spalere Veroffenllichung. die nach dem inlernalionalen Anmeldedalum 
Oder dem Prioritalsdalum veroffentlicht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben isl 

*X* Veroffenllichung von besonderer Bedeutung. die beanspruchie Eriindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffenllichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Taligkeit beruhend betrachtel werden 

■y Veroffenllichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchie Erfindung 
kann nichi als auf erfinderischer Taligkeit beruhend betrachiei 
werden. wenn die Veroffenllichung mil einer oder mehreren anderen 
Veroffenllichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebrachl wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend isl 
Veroffenilicliung. die Mitglied derselben Palentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der inlernalionalen Recherche 



15. Januar 2004 



Absendedaium des internationaien Recherchenberichis 



27/01/2004 
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C.(FortseUung) ALS WESENTLICHANGESEHENE UNTERLAGEN 



I Int 



Internationales Aktenzeichen 

CT/EP 03/11369 



BezeiCnung der VeroHenUichung. sowei, ertorderiich un,er A„gabe der in Be.rach, kornmenden Telle ' 

DE 197 04 260 A (SCHAFER) 
6. November 1997 (1997-11-06) 

das ganze Dokument 

DE 38 16 614 A (SIEMENS AG) 
30. November 1989 (1989-11-30) 
das ganze Dokument 

EP 1 121 008 A (IBIDEN CO LTD) 
1. August 2001 (2001-08-01) 
Seite 9, Zeile 29 - Zeile 37 
Seite 11, Zeile 50 -Seite 12, Zeile 42 



I Belr. Anspructi Nr. 

1,2,5, 
7-11.13, 
18 

1,7 
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Angaben zu Veroftenilichu^g^die zur selben PalenHaniilie gehoren 


1 Iniemaiionales Aktenzeichen 

^pCT/EP 03/11369 


■III ricuiici uiicriiuci lUi 11 

angefOhrtes Patentdokumeni 


Datum d6r 
VerSffentlichung 


Mitglied(er) der 
Patentfamilie 


Datum der 
Veroffentlichung 


US 5863620 A 


26-01-1999 


AT 




T 


15-11-1998 






AU 


U H J ^ H 
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12-12-1994 






AU 


"-r *^ *T 
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12-12-1994 






CA 


£^ i.\J L. t XL. 


Al 

r\ X 


24-11-1994 






CA 


216271 4 


Al 
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24-11-1994 






DE 


59407101 


Dl 

L/ X 


19-11-1998 






DE 


59407140 


Dl 

L/ X 


26-11-1998 






EP 


0698232 

\J yj ^ u. -J 


Al 

r\ X 


28-02-1996 






EP 


0698233 

y~/ \j \j t— sj 


Al 

r\ X 


28-02-1996 






ES 


2123781 


T3 


16-01-1999 






HK 


1010756 


Al 

r\ X 


20-04-2000 






HK 


1011098 


Al 


24-03-2000 






WO 


9427189 


Al 


24-11-1994 






WO 


Q4P71 on 


AT 


24-11-1994 






JP 


8510163 


T 
1 


29-10-1996 






JP 


851 m 64 


T 
1 


29-10-1996 






us 


5843621 


A 


01-12-1998 


DE 19516193 A 


16-11-1995 


DE 


9407930 


Ml 

U X 


14-06-1995 






DE 


1951 61 

x^>^xvx^o 


Al 

r\ X 


16-11-1995 






AT 


174750 


T 


15-01-1999 






AU 


2792395 


A 


19-01-1996 






DE 


59504568 


Dl 


28-01-1999 






WO 


9600492 


Al 


04-01-1996 






EP 


0766908 


Al 


09-04-1997 






US 


5804256 


A 


08-09-1998 




UD-ii-iyy / 


DE 


19704260 

X^/ VtCW/ 


Al 

n X 


06-11-1997 


DE 3816614 A 


30-11-1989 


DE 


3816614 


Al 

r\ X 


30-11-1989 


EP 1121008 A 


01-08-2001 


JP 


2000077851 


A 


14-03-2000 






JP 


2000091742 


A 


31-03-2000 






JP 


2000091 750 


A 


31-03-2000 






JP 


2000114727 


A 


21-04-2000 






JP 


2000244124 


A 


08-09-2000 






JP 


2000244125 


A 


08-09-2000 






JP 


2000261149 
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22-09-2000 






JP 


2000307245 
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02-11-2000 






EP 


1121008 


Al 


01-08-2001 






US 
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WO 
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16-03-2000 






TW 
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